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Institut für Thermische Verfahrens- und Prozesstechnik 

Prof. Dr.-Ing. Jochen Strube 

Bachelor-/ Masterarbeit 

Entwicklung und Auslegung von 

Mehrsäulenchromatographieverfahren 
 

Im Bereich der pharmazeutischen Industrie sind durch intensive Forschung neue 

Medikamente bzw. Produkte verfügbar. Aufgrund der zunehmenden Komplexität 

der Wirkstoffe bezüglich der Molekülgröße und der Molekülgestalt ist die 

Herstellung auf synthetischen Weg nur bedingt möglich. Daher werden diese 

Moleküle verstärkt über bioverfahrenstechnische Fermentation hergestellt. Die 

Fermentation erfolgt in batchweise betriebenen Zyklen. Das Downstream 

Processing der Fermentationsbrühe ist entsprechend an den Upstream 

angepasst und wird analog dazu in den Batchprozessen betrieben. Für eine 

verbesserte Ausnutzung der Anlagenkapazität sowie der Reduzierung der 

Anlagendimension bieten kontinuierliche Mehrsäulenchromatographieverfahren 

(MCC) eine zukunftsträchtige Alternative. Durch die kontinuierliche Aufbereitung 

können zudem die Produktivität die Reinheit sowie die Ausbeute des Produktes 

im Vergleich zur Batch-Chromatographie gesteigert werden. 

In ersten Arbeiten sollen aufbauend auf vorhandene Prozessmodelle die Modell- 

und Betriebsparameter mit Hilfe des Aspen Custom Modellers (ACM) bestimmt 

und optimiert werden. In weiteren Arbeiten werden basierend auf diesen 

Parametern die Auslegung und der Aufbau einer MCC-Anlage erfolgen. 

Kenntnisse in ACM werden nicht vorausgesetzt. 
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